


































专利名称(译) 磷光体薄膜，其制造方法和电致发光面板
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外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

磷光体薄膜包括由组成式AxByOwSz表示的基质材料，和在基质材料中
用作发光中心的物质。在组成式中，A表示选自Mg，Ca，Sr，Ba和Zn中
的至少一种元素; B表示选自Sc，Y，La，Ce，Pr，Nd，Pm，Sm，
Eu，Gd，Tb，Dy，Ho，Er，Tm，Yb和Lu中的至少一种稀土元素; O代
表氧原子; S和S分别代表硫原子。摩尔比分别设定为0 <x <5,0 <y <4,0 
<= z <= 8，并且0 <= w <= 8，并且0 = z = w永远不成立。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/7ab3cd1d-41a2-4b27-87f5-8ef21e27755c
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/032473024/publication/US2004206935A1?q=US2004206935A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220040206935%22.PGNR.&OS=DN/20040206935&RS=DN/20040206935

